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Pré-requisitos:

Cédigo Disciplina
EMC 410035 Fundamentos da Visdao Computacional
Ementa:

Aplicacbes da visdo computacional na metrologia, incluindo: estudo da geometria projetiva e sua
aplicacdes, de varias técnicas e principios de medicao de formas 3D, representacdo de superficies
através de nuvens de pontos e malhas, nocdes de processamento digital de franjas, técnicas para
medicdo de deslocamentos, deformacdes e de curvatura.

Programa:

1. Geometria projetiva (Modelamento e calibra¢do de cdmeras; Geometria epipolar; Determinacdo de
coordenadas 3D)

2. Medicdo de formas 3D (Profundidade pelo foco; Triangulacdo; Projecdo de franjas; Moiré de
projecdo; Fotogrametria passiva; Fotogrametria ativa; Microscopia confocal; Tempo de voo)

3. Nuvens de pontos e malhas (Estruturacdo; Reducdo; Representacdo computacional; Comparacgdo
com CAD)

4. Processamento digital de franjas

5. Maedigdo de deslocamentos e deformacgdes (Moiré geométrico e encoders; Correlacdo digital de
imagens)

6. Medicdo de curvatura (Deflectometria)

Critério de Avaliagdo:

Testes semanais (30%), aulas de laboratério apresentadas por alunos (20%) e trabalho final da disciplina
(50%).
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